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共通ユニット

半導体製造プロセスと供給可能装置群

設計 設計ツール（CAD／EDA）

前工程
マスク製造

③レジストコーターデべロッパー

④i線マスクレス描画装置

①大気用
　air_PLAD

②真空用
　vac_PLAD

⑤電子ビーム描画装置

⑥測長 SEM

⑦Multi Chipボンダー （OEM）

マスク製造

レジスト塗布
成膜

転写

繰り返し工程

デバイス検査

カッティング
パッケージング

動作検査
外観検査

動作検査

パターン検査

マスク検査

デバイス製造

後工程

現像

エッチング

⑧Device テスター （OEM）

搬送機構

■ミニマルファブは世界中で使って頂ける柔軟な汎用性と超低コスト、
　高信頼性を併せ持ったイノベーショナルな半導体生産システムです。
■京西テクノスはミニマルファブ装置のサプライヤーとして
　以下の製品群を提供しています。

メカトロ開発のトータルサポート構成（例）

トータル
システム
開発

ミニマル
ファブ
開発

ソフトウェア・ハードウェア・
精密機構を含めた
トータルシステム開発を提案します。

システム開発におけるPOC・実証ユニット開発から
製品化までをトータルサポート

半導体製造における
ミニマルファブ装置群の製造・販売や
新規開発も実施します。

■「半導体製造装置」「先進医療分析装置」「各種理化学機器」に応用されている
　先端技術を量産機器の開発/製造に展開。

minimal FABシリーズ製品紹介

製品化
企画

実証
ユニット
製作

ソフトウェア

制御回路

構造・機構

生産技術

量産対応

規格・承認

メンテナンス

サービス
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【ミニマル装置外観】


